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Òåìàòèêà

• Ìàãíèòíîå óäåðæàíèå ∼ 70%, (èç ýòîãî òîêàìàêè ∼ 90%)

• Ïûëåâàÿ ïëàçìà

• Ëàçåðíàÿ è ïó÷êîâàÿ ïëàçìà

• Ïëàçìåííûå ïðîöåññû: äâèãàòåëè, àñòðîôèçèêà, ðàçðÿäû è

äð.



Ïûëåâàÿ ïëàçìà

• Äâóìåðíûå êðèñòàëëè÷åñêèå ðåø¼òêè, èõ ïëàâëåíèå è

ôàçîâûå ïåðåõîäû;

• Áîðüáà ñ ýôôåêòèâíîé âÿçêîñòüþ çà èçó÷åíèå âîëí íà

ðåø¼òêàõ;

• "Êðèñòàëëèçàöèÿ"â óñëîâèÿõ ìèêðî-ãðàâèòàöèè - åñòü

ïðîáëåìû ñ äåôîðìàöèåé ïîä äåéñòâèåì "èîííîãî âåòðà";

• Îáðàçîâàíèå "Êóïåðîâñêèõ ïàð"ïûëèíîê èç-çà

âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åðåç èîííûé âåòåð, äâóñëîéíûå ðåø¼òêè

è øàðîâûå êëàñòåðû;

• Ìàíèïóëÿöèÿ ïûëèíêàìè è ðàçðÿäîì, äèàãíîñòèêà ñ

ïîìîùüþ ëàçåðîâ.



Ëàçåðíàÿ è ïó÷êîâàÿ ïëàçìà

• Ïåòàâàòòíûå ëàçåðû (1015 Âò) è èõ ïðèìåíåíèÿ:
• Ãåíåðàöèÿ ôàçèðîâàííûõ ëàçåðíûõ ãàðìîíèê â ïëàçìå íà
ñèëüíîì Ëåíãìþðå;

• Ïîñòàíîâêà ïåðñïåêòèâíûõ ýêñïåðèìåíòîâ êâàíòîâîé
ôèçèêè: ðîæäåíèå ïàð â êâàíòîâîì âàêóóìå (Shwinger
limit) è äð. (õîòü ýíåðãèÿ è ìåíüøå, íî òî÷íîñòü ãîðàçäî
âûøå ÷åì ó óñêîðèòåëåé);

• Fast Ignition. Êðîìå ïåòàâàòòíîñòè íóæíû åù¼ è ïîëíûé

ýíåðãîâêëàä, è ïîäõîäÿùàÿ ìèøåíü. Ïðîáëåìà îòðàâëåíèÿ

ïëàçìû òÿæ¼ëûìè ìåòàëëàìè èç îáîëî÷êè.

• ×èñëåííûå êîäû è èõ ñðàâíåíèå äðóã ñ äðóãîì è

ýêñïåðèìåíòîì (ãë. îáð. - PIC).



Ïðîöåññû

• Ïëàçìåííûå Õîëëîâñêèå äâèãàòåëè: ìíîãî äîêëàäîâ è

ìíîãî äåíåã, íî ìàëî íîâûõ èäåé;

• Ëàáîðàòîðíîå ìîäåëèðîâàíèå àñòðîôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé (â
ò.÷. ÷èñëåííîå):

• Äæåò - áûñòðîå èñïàðåíèå è ôîêóñèðîâêà ñòðóè ïëàçìû;
• Áåññòîëêíîâèòåëüíàÿ óäàðíàÿ âîëíà â ïëàçìå áåç ì.ï.
(Weibel);

• Ìàãíèòî-ðîòàöèîííàÿ íåóñòîé÷èâîñòü;

• Òåîðåòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ñòðóêòóðû àêêðåöèîííûõ

äèñêîâ (B. Coppi);

• Òð¼õìåðíîå ïåðåçàìûêàíèå ñ.ë., â ò.÷., ìîäåëèðîâàíèå

âñïûøåê íà Ñîëíöå;

• Îïòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ â âåðõíåé àòìîñôåðå;

• è äð.



ßâëåíèÿ â âåðõíåé àòìîñôåðå



ÌÀÃÍÈÒÍÎÅ ÓÄÅÐÆÀÍÈÅ
• Òîêàìàêè â ðàçíîîáðàçíûõ àñïåêòàõ ñâîåé ðàáîòû;

• Îòêðûòûõ ëîâóøåê (êðîìå íàñ è ñòóäåíòîâ ñ

óíèâåðñèòåòñêèõ ñîëåíîèäîâ) - íåò;

• FRC ðåçêî ñíèçèëè àêòèâíîñòü (âñå óøëè íà ôðîíò 3α?);

• RFP ïðåäñòàâëåíû ãëàâíûì îáðàçîì èòàëüÿíöàìè ñ 7

ìîäîé è åðåòè÷åñêèì îòðèöàíèåì òåîðèè Òåéëîðà;

Âèñêîíñèí çàíèìàåòñÿ òå÷åíèÿìè ïëàçìû (à-ëÿ òîêàìàêè).

• Ñòåëëàðàòîðû ïëåòóòñÿ â õâîñòå òîêàìàêîâ, ïûòàÿñü

ïðèñòðîèòüñÿ ê ïèðøåñòâó èññëåäîâàíèÿ òå÷åíèé è

òðàíñïîðòíûõ áàðüåðîâ;

• Ìîèñååíêî è Àãðåí :).



Òîêàìàêè

• Ïðåìèÿ Àëüôâåíà - Liu Chen, çà èññëåäîâàíèå
àëüôâåíîâñêèõ âîëí â òîêàìàêàõ:

• ñïåêòðàëüíûå ñâîéñòâà = ìîùíàÿ äèàãíîñòèêà ñòðóêòóðû
ìàãíèòíîãî ïîëÿ;

• âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðÿ÷èìè ÷àñòèöàìè;
• Àëüôâåíîâñêèå êàñêàäû è ôîðìèðîâàíèå âíóòðåííèõ
òðàíñïîðòíûõ áàðüåðîâ.

• Òå÷åíèÿ ïëàçìû â òîêàìàêå:
• çîíàëüíûå òå÷åíèÿ è òîðîèäàëüíàÿ àêóñòè÷åñêàÿ ìîäà;
• ãåíåðàöèÿ ìèêðîòóðáóëåíòíîñòüþ è îáðàòíîå âëèÿíèå;
• ðàäèàëüíûé ïåðåíîñ (è ïèí÷) òîðîèäàëüíîãî ìîìåíòà;
• âðàùåíèå ïëàçìû è îñòðîâà;
• ïîäàâëåíèå Resistive Wall Mode âðàùåíèåì è òîðìîæåíèå
âðàùåíèÿ;

• ïîäàâëåíèå ñäâèãîâûì âðàùåíèåì ñòîõàñòèçàöèè ïîëÿ â
ñòîõ. äèâåðòîðå è îáðàòíîå âëèÿíèå;



Òîêàìàêè, ïðîäîëæåíèå

• Êîäû è èõ �benchmarking� - ãèðîêèíåòèêà, gyro�uid,

òðåáóåòñÿ óòî÷íåíèå ìîäåëè äëÿ SOL, PIC - íåïîïóëÿðåí;

Òðàíñïîðòíûå êîäû; Áûñòðîäåéñòâóþùèå àëãîðèòìû

óïðàâëåíèÿ.

• Óïðàâëåíèå ELM è RWM, óïðàâëÿþùèå âèòêè,

còîõàñòè÷åñêèé äèâåðòîð;

• Ïðîáëåìû äîëãîâðåìåííîé ðàáîòû - ëèòèåâûå ïîêðûòèÿ,

ïûëåîáðàçîâàíèå, ïîääåðæàíèå òîêà, äîëãîâðåìåííîå

ïîääåðæàíèå âðàùåíèÿ, è äð.


